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Pila de combustible de baja temperatura
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Pila convencional Pila “air-breathing”




Objetivo

.

CIEMAT 15.0kV 14.8mm x60 SE




SARA-GO = substrate-assisted reduction and assembly of GO

Hu, C., Zhai, X,, Liu, L., Zhao, Y., Jiang, L., & Qu, L: (2043). Spontaneous Reduction and Assembly of Graphene
oxide into Three-Dimensional Graphene Network on Arbitrary Conductive Substrates. Scientific Reports, 3, 1-10.




[dutoensamblaje del GO

GO - rGO + Cu,0
GO - rGO + CuO
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CIEMAT 15.0kV 15.1mm x60 SE
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CIEMAT 15 OkV 15 1mm x1.50k SE

CIEMAT 10.0kV 16.2mm x60 SE 500um
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CIEMAT 15.0kV 15.1mm x20.0k SE
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CIEMAT 15.0kV 15.0mm x20.0k SE

CIEMAT 15.0kV 15.4mm x20.0k SE
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Sin sulfurico Con sulflrico

.

CIEMAT 15.0kV 15.1mm x20.0k SE




- Otros efectos de la adicién de sulfrice
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La formacion de peliculas de grafeno se realiza en la superficie de
Cu obteniendo homogeneidad en las laminas.

La pelicula de grafeno puede recubrir por completo las rejillas, tanto
la superficie metalica como las luces, empleando el tiempo
necesario para facilitar su formacion.

La deposicion de los 6xidos de cobre sobre la rejilla se evita con la
adicion de acido sulfurico en la suspension de oxido de grafeno,
debido a la modificacion del pH.

Los otros efectos de la adicion de sulfurico son: la formacion de
oquedades en la superficie de las rejillas y ramificaciones de
grafeno. Dichas ramificaciones aparecen principalmente en las
zonas de la pelicula que recubren las luces y a tiempos altos en las

soportadas.

ENE2015 70417-P




Control de los Obtencion de laminas
parametros de reaccion autosoportadas de GO

Optimizacion de la Reduccion mediante
sintesis laser de CO,

" Utilzacion de otros Reduccién mediante

métodos de sintesis hidracina

Medidas de conductividad
Medidas de hidrofilicidad

Test de corrosion
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